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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年2月5日(2015.2.5)

【公表番号】特表2014-501442(P2014-501442A)
【公表日】平成26年1月20日(2014.1.20)
【年通号数】公開・登録公報2014-003
【出願番号】特願2013-543728(P2013-543728)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/305    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５４１Ｇ
   Ｈ０１Ｊ   37/305    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月12日(2014.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空チャンバと、
　基板をパターニングするために前記真空チャンバ中に配置されたリソグラフィ装置（３
０１）と、
　点検目的のために前記真空チャンバに入ることを可能にするドア（３３０）とを具備す
るリソグラフィシステムユニットであって、
　リソグラフィシステムユニットの前記ドアは、このリソグラフィシステムユニットの一
側面で自由領域に面しており、前記ドアには、前記基板を処理する少なくとも１つの構成
要素が設けられ、
　前記ドアには、前記真空チャンバに、及び前記真空チャンバから基板を搬送するロード
ロックシステム（３１０）が設けられているリソグラフィシステムユニット。
【請求項２】
　前記ドアは、前記真空チャンバに取り外し可能に接続されている請求項１のリソグラフ
ィシステムユニット。
【請求項３】
　前記ドアには、少なくとも１つの搬送要素（３４５）が設けられている請求項２のリソ
グラフィシステムユニット。
【請求項４】
　基板の一時的な保管用の保管ユニット（４１０）を有する請求項１ないし３のいずれか
１のリソグラフィシステムユニット。
【請求項５】
　リソグラフィ装置（３０１）でパターニングする基板を準備する準備システム（３２０
）をさらに具備する請求項１ないし４のいずれか１のリソグラフィシステムユニット。
【請求項６】
　前記準備システムと前記ロードロックシステムとの間で基板を搬送するロボット（４０
１，５０１）をさらに具備する請求項５のリソグラフィシステムユニット。
【請求項７】
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　前記準備システムは、クランプを形成するように、基板支持構造体（４０３）に基板（
４０５）をクランプするクランプユニット（３６０）を有する請求項５又は６のリソグラ
フィシステムユニット。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１の複数のリソグラフィシステムユニットを具備するリソ
グラフィシステム。
【請求項９】
　前記リソグラフィシステムユニットは、背中合わせで２列に配置されている請求項８の
リソグラフィシステム。
【請求項１０】
　前記複数のリソグラフィシステムユニットへの基板の供給を可能にする基板供給システ
ム（３１５）と、
　前記基板供給システムと前記複数のリソグラフィシステムユニットとの間で基板を搬送
する基板搬送システム（３５０，３５０’）とをさらに具備する請求項８又は９のリソグ
ラフィシステム。
【請求項１１】
　各リソグラフィシステムユニットは、
　準備システムと、
　前記基板搬送システムと前記準備システムとの間で基板を搬送するロボットとを有する
請求項１０のシステム。
【請求項１２】
　リソグラフィ装置（３０１）でパターニングする基板を準備する準備システム（３２０
）をさらに具備する請求項８ないし１０のいずれか１のシステム。
【請求項１３】
　複数のリソグラフィシステムユニットを具備するリソグラフィシステム（３００）であ
って、
　各リソグラフィシステムユニットは、
　真空チャンバと、
　基板をパターニングするために真空チャンバ中に配置されたリソグラフィ装置（３０１
）と、
　前記真空チャンバに、及び前記真空チャンバから基板を搬送するロードロックシステム
（３１０）と、
　点検目的のために前記真空チャンバに入ることを可能にするドア（３３０）とを具備し
、
　各リソグラフィシステムユニットの前記ロードロックシステム及び前記ドアは、このリ
ソグラフィシステムユニットの同じ側面に設けられ、このリソグラフィシステムの一側面
で自由領域に面しているリソグラフィシステム。
【請求項１４】
　前記リソグラフィシステムユニットは、背中合わせで２列に配置されている請求項１３
のリソグラフィシステム。
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